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El Instituto Tecnolégico de Optica, Color e Imagen (AIDO) celebrard los préximos 26 y 27 de
noviembre Photonics Valencia 2008. Este evento, que tendrd lugar en la planta 3 del Centro de
Eventos de Feria Valencia, fusiona dos de los encuentros internacionales de mayor relevancia industrial
que AIDO ha venido organizando en los Ultimos cinco afios: el Taller de Procesado de Materiales con
Laser y el Foro Internacional de Visién Artificial.

Agenda
PHOTONICS VALENCIA 2008

OIII FORO INTERNACIONAL DE VISION ARTIFICIAL

MIERCOLES 26 O .
NOVIEMBRE JORNADA DE COLOR: MATERIALES Y APARIENCIA

OCURSO DE FORMACION: TECNOLOGIA LASER EN LA
INDUSTRIA

OCURSO DE FORMACION: LUMINOTECNIA

JUE'VES 2 7 QV TALLER NACIONAL DE PROCESADO DE MATERIALES CON
NOVIEMBRE LASER

C)CURSO DE FORMACION: SISTEMAS DE VISION ARTIFICIAL
Y DIGITALIZACION 3D

OJORNADA DE ILUMINACION: TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD

Mds informacién e inscripciones: www.photonicsvalencia.com
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Il FORO INTERHACIONAL DE YISION ARTIFICIAL

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 13:30
13:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:15

17:15 - 17:45
17:45 - 18:15

ORNADA DE

Registro w entrega de documentacion

Apertura

"Wizidn artificial para control de calidad industrial”, Juan Hervas, AIDO

"La robdtica en el mundo de la wisidn industrial®, von San Martin, ROBOCOMCEPT
"Pozibilidades de wizion en el mercado europen”, Antonio Wentura-Traveset, EMYWA
Deszcanso

"Wetrologia industrial sin contacto®, Luis Granero, AIDO

"Sistemas de metrologia de largo v corto alcance", Jorge Rodriguez, MUEBZD

"Técnicas de rawos X aplicadaz a la metrologia industrial®, Diego Pulgar, KRAUTKRAMER
"Siztemas de Inzpeccian 30: ejemplos de aplicaciones", SICK

Comida

"Siztemas de wizidn para captura de mowimiento®, Jozé Manuel Giménez, STT INGEMIERIA v SISTEMAS
"Tecnalogia de inzpeccian 30", Jozep Forest, AQSENSE

Deszcanszo

"30 machine wision for bin picking: from scientific expertize to industrial application:z", Ira

Effenberger, Fraunhofer Inztitute - IP&
"Siztemas multi-imagen para la visidn artificial", Fernanda Puente, Universidad Técnica de Munich

"Sistemas de inspeccion automaticos", Ponente empresa

COLOR: MATERIALES Y APARIENCIA

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:43
10:45 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30

PHOTONICS VALENCIA 2008

Registro v entrega de documentacidn

Apertura

"Marmativa del Reach", Juan Carlos Fernandez, SWwAG-Alquimia
"Ezpectrofotometria, Aplicaciones v wventajaz", Ponente, Empresa
Descanso

"Caracterizacidn dptica de materiales", Ponente, &A10C
"Manotecnologia, Su aplicacian industrial”, Ponente, Empresa

# GENERALITAT
VALENCIANA

CEASELLERM i 009

<

Putaterma Tecnoldglcn Espalieln da Fubnin

[
RED ' IT

IMPIVA



PHOTONICS
VALENCIA'DE

PHOTONICS VALENCIA 2008 Phoiaterma Tacnobbglon

| i -
i \w, .
-1 A ”~
\ J aiao
U“\— 4 OPTICA COLOR IMAGEN
/ % F,\ Instituto tecnolégico
M—

26 NOVIEMBRE - PROGRAMA PROVISIONAL

URS0 DE FORMACION: TECHOLOGIA LASER EN LA INDUSTRIA

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:00 - 16:30
16:30 - 16:43
16:45 - 18:15

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 18:15

Regiztro v entrega de documentacion
dpertura
Introduccion al cursa laser, J, Antonio Ramaos (4100

Introduccion a las fuentes laser; Hans Joachim Eichler (Institute of Optics and
Atomic Physics Technical, University Berlin)

Descanzo

Introduccion a las fuentes laser: Hans Joachim Eichler (Institute of Optics and
Atomic Phyzics Technical, University Berlin)

Integracion de laz fuentes lazer: Jens Haenel (3D-Micromac AG. Alemania)
Comida

Integracidn de las fuentes laser: Jens Haenel (SD-Micromac AG. Alemania)
Crtros procesos industriales: tratamientos superficiales

Descanso

Fuentes ldzer en aplicaciones fotowaltaicas, Raj Patel (Spectra-Phyzics, LSA)

Registro v entrega de documentacidn

Apertura

Fuentes luminozas: tipos v caracteristicas, Movedades tecnoldgicas
Deszcanso

Siztemas de control de iuminacion: tecnologias v ejemplos de aplicacion
Comida

Curso express: proyectoz de iluminacian 142

Descansa

Curso express: provectos de iuminacian 22
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DISPOSITIVOS ¥ SISTEMAS LASER

09:00 - 09:30
09:30 - 09:50
0%:50 - 10:10

10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:10

Registro yw entrega de documentacian
"Medida del smile de barraz de didos laser™, ), Antonio Ramos, &1D0

"Data ztarage in optical dizcs with nano-structured gratings™, H. 1. Eichler. Institute of Opticz and
Adnatomic Physics, Tecnical University Berlin

"Muevos ldseres de diodo de alta potencia para modo pulzado™, E, Méndez, Monocrom, 5L,
"Efficient micro machining with high power picozecond lasers™, 5, Weiler, Trumpf Laser GmbH + Co,

"High power LY nanozecond and picozecond DP55 lazers for microglectronics: flat panel displays and
solar cell proceszing” W, Guadano, Spectra-Physics

MACROPROCESOS! TRATAMIENTOS TERMICOS, RM  SOLDWOLIRA

11:10 - 11:30

11:30 - 12:00
12:00 - 12:20
12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 13:20
1320 - 13:40

13:40 - 14:00

14:00 - 13:30
15:30 - 15:50

13:50 - 16:10

16:10 - 16:30

16:30 - 16:45
16:45 - 17:05

"Influence of initial materialz properties on direct fabrication of denze parts by zelective lazer
melting technology" M, Averyanova, ENISELabaoratoire DIPI

Descanza
"Rapid Manufacturing of Final Dies and Cores for Production of Large Series of Sintered Parts™: EOS

"Estudio comparativo del proceso de endurecimiento superficial con 1dser de los aceros A5 1045 v
A5 4140™ C, Soriano, Tekniker

"Wejora del comportamiento a desgaste de loz aceros rapidos de herramientas 4151 W2 mediante la
fuzidn superficial par lser": Aimen

"Generacian de tensiones residuales en el proceso de plaqueado por ldser": Univ, & Corufia

"Soldaduraz combinadas por tecnologia lazer en un gran conjunto extrusor para la industria
papelera:fabricado en acero inoxidable" F. Zubiri. Lortek

Utilizacion de la zoldadura lazer remota en aplicaciones para la fabricacion de componentes parala
automocidn, O, Tarrens, Rofin Baasel Espafia

Comida

"Wiear resistant W layers applied by cladding process using high power diode lazer: new
developments and indusztrial applications": Technogenia

"Reactividad entre polvos elementales de Titanio w Grafito durante su procesado par ldser cladding”;
W, Amigd, UPY

"Tecnologia ldser en la reparacion de turbao - maquinaria®; J. Sampedro, &100
Descanso

"Problematica de los recubrimientos mediante laser cladding sobre aleaciones de aluminio con polvo de
A5 0, Candel, UPY

MICROPROCESOS Ml CROFABRICACION v ABLACION LASER

17:05 - 17:25

17:25 - 17:45
17:45 - 16:05

15:09 - 18:25

PHOTONICS VALENCIA 2008

“Recubrimientos de hidroxiapatita substituida con Silicio mediante depdsito por 1azer pulsada®: J,
Serra, Univ, Wigo

"Lazer machining of thin fim solar cells with ultra short pulze lazers". 1, Haenel, 3D-Micromac &G,

"Ceradmicas termoeléct ricas texturadas mediante fuzion zonal ldser": J, . Diez, Univ, Zaragoza -
Clac

“Investigacion del shoot Peening en agua mediante interforometria. L. Marti
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09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 13:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:30

13:30 - 14:00
14:00 - 13:30
15:30 - 16:30
16:30 - 16:4%
16:45 - 18:15

27 NOVIEMBRE - PROGRAMA PROVISIONAL

Registro v entrega de documentacian

Presentacion de la jornada

"Dizefio & iluminacian®

"Tecnaologias LED v OLED para iluminacidn®

"Dizefio técnico de producto para iluminacion”

Descanso

"Proteccion del disefio: patentes y modelos de utilidad”

"El profesional de la iuminacion: especializacian y formacion”
"Potencialidad de la energia fotowvoltaica para alumbrado”

OPTICA COLOR IMAGEN

Instituto tecnoldgico

"Definicion del espacio desde la integracion de la luz natural y artificial”

Comida

"Tecnaologias de contral v regulacion de la luz artificial

"Dispozitivos y estrategias para guiado de luz natural”

Registro v entrega de documentacian

Introduccion a los sistemas de wision artificial

URS0 DE FORMACION: SISTEMAS DE VISION ARTIFICIAL ¥ DIGITALIZACION 3D

Fundamentos de loz sistemas de iluminacidn: la clave para el éxito del sistema

Objetivos fotograficos: como elegir la dptica mas adecuada

Diferentes tipoz de cdmaras y senzores: versatilidad frente a coste

Descanso

Técnicas basicas de proceszado digital de imagen. Aplicacion a ziztemas de control

de calidad industrial, Ejemplos practicoz

Dezarrollos de sistemas de wision artificial en el entorno industrial

Comida

Técnicas de digitalizacion 30 bazadas en luz blanca estructurada

Descanzo

Técnicas de digitalizacion 30 aplicadas a la metrologia industrial
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